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摘要(译)

本实用新型公开了一种超声成像弧度测量系统准确性验证装置，该装置
包括一个水槽(1)、一块底板(2)、若干支撑细棒(3)以及若干小球(4)，所
述小球(4)分别对应固定在所述支撑细棒(3)的一端，所述支撑细棒(3)的另
一端设置于所述底板(2)上，呈圆弧排列；所述水槽(1)为凹槽结构，内部
注入水或者超声耦合剂，所述底板(2)放置于所述水槽(1)的凹槽结构中，
凹槽底面大小足够容纳所述底板(2)并且留有足够的空间便于超声探头移
动以进行扫描成像。该超声成像弧度测量系统准确性验证装置，能够检
验超声成像弧度测量系统的准确性，以提供精确度和准确度的定量分
析，同时制作方法简单，便于操作，具有很高的实用性。
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